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Lisää mittasiltoja
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Kuva 1. Maxwellin induktanssisilta (R1 = R2R3/R4 ja L1 = L2R3/R4).
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Kuva 2. Maxwell-Wienin induktanssisilta (R1 = R2R3/R4 ja L1 = R2R3C4).
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Kuva 3. Owenin silta (R1 = R3C4/C2 ja L1 = R2R3C4).
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Kuva 4. Anderssonin induktanssisilta (R1 = R2R3/R4 ja L1 = C6R2(R3 + R5 + R3R5/R4), vrt.
kolmio–tähti -muunnos).
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Esim. 1.Kuvassa 5 olevalla "sillalla" voidaan mitata tuntematon impedanssiZ. Lähdejännit-
teenE1 = ER+jEX reaali- ja imaginääriosaa voidaan erikseen säätää. NytER ja EX on sää-
detty siten, ettäU = 0. LaskeZ. ER = −10 V, EX = −10 V, R = 100 Ω, E2 = 20+j0 = 20
V.
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Kuva 5. Eri vaiheessa oleviin jännitelähteisiin perustuva mittasilta.

−E1 + ZI + U = 0 ⇒ I =
E1 − U

Z
=

E1 − 0
Z

(1)

−U + RI + E2 = 0 ⇒ I =
U − E2

R
=

0 − E2

R
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E1

Z
= −E2

R
⇒ Z = −E1

E2
R = −ER + jEX

E2
R = 50 + j50 Ω (3)


